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1

Utilizacien de una descarga dc de gas y un filament0 evaporador

reguladora--

Aislamiento

;;;y;-;Or

Coraea para

conexih

a tierra

Substrato

Espacio oscut-0"

de1 cdtodo

FiJamento

evaporado

Ca'mara de
vidrio

Electrodes de

alimentacih

de alta corriente

Fig. No. l.- Aparato de Implantacih Idnica simple
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SISTEMA DE IMPLANTACION IONICA. DE CANON IONICO, USANDO UNA FUENTE

DE IONES KAUFMAN Y UN FILAMENT0 COMO FUENTE EVAPORADORA

/
Gtodo caliente

1

Malla Pantal

Malla Extrac

Malla de Tie

Anodo-

I Plasma

+--.
5t3rk -- --$--m -

I /
tt t/t- t t

r-F-+ -I-+ t
d==Fi--
WI

Filament0 de compensacidn
t t t t t

-.---Ha2

de carga
+ + + + + Extractad
t t t t t  ,

movible con

C6mara de Vacio

densidad de

corriente

Fi:g.2.- Aparato de Implantacidn Idnica de Caiidn 16nico
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‘Fig. No. 5 Periscopio en servicid
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SINTESIS DEL TRABAJO.

F i g .  N o . 6  Grua u t i l i z a d a

4 h



- 4 7 . . . .



F i g .  N o .  7 Instantes  e n q u e  s e r e a l i z a l a

inspeccibn  de1  p e r i s c o p i o .

super-ior-  h a s t a  l a  p a r

en la  Fig. No.  9 Y 3.



Fig No. 8 Rayaduras observadas en el periscopio.
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4,27 mts. 1
lo,99 mts.

Fig. No. 9 .- Longitud de las rayaduras.
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I
4, 48

10,99

- Medidas en metros.

- 1,50 longitud para tintas.

Fig. No. 10 .- Localizacih de las rayaduras.



2.- Prueba de ovalamiento.--

CI  Ir:i  1  i  zArldor,c  lln  mi. cr-hrn, t t-m  de 150  -_ .?OO in m

f+J . 141.4  MRHf?  (VPI-  Fiq. NC>. 11 1

Fig. No. 11 Utilizacibn de1 micr6metro MAHR

para pruebas de ovalamiento.
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C OCULAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9. I (Distancia

en mts. )

Fig. No. 12 .- Distribucih de la distancia de colocacih de1 gramil.
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Fig. No. 13 Tomas de profundidad con rugosimetro TAYLOR

,HOBSON SONTRONIC
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2.2 EQUIPO UTIIIZADO

Z.Z.L DeeerlElclón Gg¡E¡SELI. -

Etr aparietrcia, BJ prürtrBs(f, de e1e+:trodepr¡eición

traba.i a rirrtrro un eo kl.arlr-rr de arc{:¡ . fJrra fuente

de pr-rtencia D# r;r-¡f,r rk:e electrÉrlos f lexitrles,
lJ.r.tr¡ gue va a Ia pieaa de trabaj o y r¡tro que

tonra la fr¡rura rJe herrannienta para la

depoaiclf;n, És Ia g,arte t-¡áeiea y fundamental

de I F,roceÉc, . Anorfr-re de graf ito de dlferentes

tamatioe y forrnae {rerjr:nrloe, planrrÉr cóncavos y

eorlvexÉe i Eiorr cone+tadoe al f inal de etyII.

Loe ánodoe sorr recuh¡lertr¡e eon un mater lal

ahs,¡r've¡rte ( alg,adó¡r ) y luegos eaturadoa üon e1

electrolito apr,rE',lado de acuerd,¡ al metal a

resnbrirse. Dtehos electrolitos ü solur:iünes

pueden Ber tamblen f lnldos pür* el ár'ea de

contaeto, euanclo ÉÉ rret-;egÉ.rlr: reallaar una

operaelón mecánlca-

La tt..lne.qi{3¡l Foeitlva de Ia fuente de pober:cÍa

Dtr Be suJ eta Fot' medio de u¡t Lrutrztln y ato¡rlg a

u.rr árrr-rrlr¡ eeiI)Éri ial de graf ito , *onformado asI

Ia herranrierrta rle trabal r¡ ; y Ia cr-rnexlón

neEativa e8 sujetarla crrrr una plnaa eotrre la

63
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Fig. No. 14 Esquema de1 proceso de electrodeposicddn
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2.4 ENSAYOS DE CAL.IDAD



TAELA No. IV

ESPECIFICACIONES PARA RECUBRXMXENTOS
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F i g . N o .  1 7  P r u e b a  d e  Iiquidos  p e n e t r a n t e s

D e t e r m i n a n d o we la5 f  i s u r a s d e t e c t a d a s

h a b i a n s i d o elZminadas. P a r a l e l a m e n t e  s e

,r-ealizt,  pruebas  s i m i l a r &  coma  l a s  e f e c t u a d a s

para detectar  l a profundidad  d e l a s

r a y a d u r a s ,  e l o v a l a m i e n t o  y  l a deflexi6n;

evidenciAndose que  s e  h a b l a n c o r r e g i d o ld5

fallas.
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CAPITULO III

DI!3CUSION DE RESULTADOS

p  iw  c:e?“jc) cl 8 :i . 01  p  I . w  ?.a  f :: :i . h-i :i.  drt  :i.  ca sjcm I. a ha hs i :I. :i.  cl a:l
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3.2 RESULTADOS FINALES
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CAP1TUL.Q I V

CONCLUSIQNES Y RECOMENDACIONES

CClNCLUS ItINE

c: cm cl t.t c t. ci. v :i. cl al Q I. 0 c: t. I" :i. c:a p p I"(3 te c: t Cl ra al. a t 43 Cl II E? cl 8
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RECOMENDACXONES (SOBRE E L  TRABAJO REALIZADO)
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